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Abstract (en)
1. Piezoelectric relay with at least one piezoceramic longitudinal transducer (2), the change in length of which on the application of a voltage causes
a proportional change in the clamped length of at least one contact element constructed as bent spring (3; 23a, 23b; 33), the central region of
the bent spring (3; 23a, 23b; 33) executing a transverse motion relative to at least one counter-contact element (5, 6; 25a, 25b, 26a, 26b; 35, 36),
characterized in that the bent spring (3; 23a, 23b; 33) is clamped essentially parallel to the longitudinal transducer (2), it being possible by means of
the change in lenght of the longitudinal transducer (2) to change its clamped length proportionally in the same sense and is brought into non-positive
compressive connection with the end faces of the longitudinal transducer (2) through means for elastic biasing.

Abstract (de)
Das Relais enthalt mindestens einen piezoelektrischen Langswandler (2), dessen Langenénderung beim Anlegen einer Spannung unmittelbar
oder Uber ein Hebelsystem (8) auf eine Kontaktfeder (3) Ubertragen wird, welche als Knickfeder etwa parallel zu dem L&ngswandler angeordnet ist.
Langenanderungen des Wandlers (2) werden proportional auf die Einspannung der Knickfeder (3) tbertragen, welche sich dadurch unterschiedlich
durchbiegt und somit in ihrem Mittelbereich eine Schaltbewegung senkrecht zur L&ngsachse des Wandlers durchfiirht. Dadurch lassen sich geringe
Langenanderungen des Wandlers (2) in relativ groBe Kontakthiibe umsetzen.
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